
 

          超高速高精度 
         ３次元測定装置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

本装置は色収差共焦点原理を用いた高精度の超高速センサーにより、最大 6,000 ライン/秒の測定速度で、 
最大 100 万ポイント/秒（ＨＳタイプ）を超える測定が可能です。段差、異物、キズ、突起、膜厚などを大面積

で短時間検査測定する事が可能になります。測定ワークも選ばず鏡面でも測定可能です、センサーの入射光と検

出光は同じ経路をたどるためシャドーイングを無視出来るので複雑な形状でも正確に測定できます。卓上機から、

全自動型インラインにも容易に対応致します。設置面積が小さい角度付きセンサーバージョンも選べます。 
 

     
構成（一例）                        ・測定速度(1 秒あたりのライン数) 最大 6,000（ＨＳ）   

１．電動Ｘ、Ｙステージ               ・ライン長: 0.96 mm～8.3 mm（レンズ交換） 

２．手動Ｚステージ                  ・測定範囲（Ｚ方向）: 200 µm〜3,900 µm（レンズ交換） 

３．サンプル保持用冶具               ・スポットサイズ：2 µm ～17 2 µm（レンズ交換） 

４．光学系取付架台                   ・センサー数：１９２個  

５．測定及び制御用パソコン               ・Ｚ方向分解能：20nm～320nm（レンズ交換）    

６．専用対物レンズ群                    ・側面分解能：1 µm ～ 5 µm（レンズ交換） 

７．モーターコントロールボード                    ・重量：約４ｋｇ（センサー部） 

８．ＬＣＤディスプレイ                  ・大きさ：391×100×114mm （センサー部） 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
                            注）センサーは、© PRECITEC Optronik CHRocodile CLSを使用 
 


